Zalacznik nr 4 do SWZ: Opis Przedmiotu Zamowienia do postepowania WF/7/ZP/2023

Opis Przedmiotu Zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa nizej opisanych urzadzen o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie

gorszych niz wyspecyfikowane.

Przedmiot zaméwienia musi pochodzi¢ z legalnego zrédta i by¢ przeznaczony do uzytkowania w Polsce.

Nazwa zamowienia: Dostawa napylarki niskoprozniowej do metali dla Wydzialu Fizyki Politechniki
Warszawskiej
Nr referencyjny postepowania: WF/7/ZP/2023

Zamawiajacy nie dopuszcza w celu osiggniecia wymaganych w OPZ wymagan technicznych i funkcjonalnych
stosowania zadnych ,,przej$cidéwek”, konwerteréw, rozgaleziaczy itp., chyba, ze zostaly przewidziane w ponizszym

opisie.

Adres dostawy:

Centrum Zaawansowanych Materiatéw i Technologii CEZAMAT,
ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa,

budynek technologiczny,

parter, lab 1.30e

1) Przedmiotem zamoéwienia jest: Dostawa napylarki niskoprozniowej do metali dla Wydzialu Fizyki
Politechniki Warszawskiej

2) Wykonawca zobowigzany jest do jednoznacznego okreslenia zaoferowanych w ofercie produktow,
charakteryzujac je poprzez wskazanie na konkretny wyrob (nazwanie, okre§lenie marki, znaku towarowego
lub innych przypisanych wytacznie temu produktowi cech). Zamawiajacy wymaga podania jednoznacznych
nazw handlowych oferowanych urzadzen oraz ich opisu technicznego, potwierdzajacego spetnianie
wymaganych parametrow.

3) Przedmiot zamowienia powinien by¢ oznakowany w taki sposob, aby mozliwa byta identyfikacja zaréwno
produktu jak i producenta.

4) Dostarczone urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe, z biezacej produkcji, wolne od wad materialowych
i prawnych, pochodzace z oficjalnego kanatu sprzedazy.

5) Przedmiot zaméwienia musi spetnia¢ wymagania wynikajace z przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz wymagania i normy okreslone w opisach technicznych.

6) Wszelkie wymagania techniczne dotyczace przedmiotu zamowienia nalezy traktowaé jako minimalne

7) Wykonawca przyjmie odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za szkody Zamawiajacego, powstate w wyniku
nieprawidtowego lub nierzetelnego wykonania przedmiotu umowy.

8) Wykonawca bgdzie zobowigzany do dostarczenia sprzg¢tu i materialow spetniajacego nizej wymieniowe
minimalne wymagania techniczne oraz parametry kluczowe:

Wymagania minimalne. Podane typy, oznaczenia oraz nazwy wlasne maja jedynie charakter przykladowy.



1. Gléwne zastosowania Urzgadzenia.

Gloéwnym zastosowaniem Urzadzenia jest napylanie cienkich warstw metalicznych, o grubosci od 1 nm do
kilkuset nm, z mozliwoscig precyzyjnego kontrolowania parametréw napylania. Urzadzenie powinno
pozwala¢ na efektywne napylanie ztozonych struktur trojwymiarowych, w szczegdlnosci powinno by¢
wyposazone w tzw. stolik planetarny pozwalajacy na obrot probek nachylonych pod odpowiednim katem.
Urzadzenie powinno by¢ réwniez wyposazone modut pozwalajacy na plazmowe czyszczenie probek.

Urzadzenie powinno charakteryzowac si¢ nabiurkowa budowa.

2. Elementami wyposazenia urzadzenia. Cze$ci skladowe urzadzenia/systemu (jesli mozliwe jest ich

wyodrebnienie).

1. Napylarka jonowa (urzadzenie nowe: rok produkcji nie p6zniej niz 2023 rok) z gtowica (nie
wymagajaca zadnych dodatkowych narzedzi) do otrzymywania warstw metali szlachetnych,

umieszczang w gornej czgsci urzadzenia;

2. Urzadzenie musi by¢ wyposazone w metalowg komore prézniowa odporng na uszkodzenia o
wymiarach wewnetrznych minimum 140x140x140 mm oraz drzwi ze szklanym okienkiem, ktore

mozna tatwo zdemontowa¢ do czyszczenia;
3. Kwarcowy uktad do pomiaru grubosci naniesionej warstwy
4. Modut do czyszczenia plazmowego (ang. glow discharge)
5. Standardowy stolik na probki SEM
6. Stolik planetarny na probki
7. Stolik dedykowany do standardowych szkietek mikroskopowych (26x76mm)

8. Startowy zestaw targetow, pozwalajacy na napylenie przynajmniej 4 r6znych metali, w tym:

ztoto (grubos¢ minimalna 0,2 mm), platyna (grubo$¢ minimalna 0,1 mm), srebro (grubo$é

minimalna 0,25 mm) oraz miedz (grubo$¢ minimalna 0,2 mm)

9. Startowy zestaw elementow do montazu probek (zawierajacy co najmniej: 100 stolikow SEM o
$rednicy 25,4 mm ze standardowg n6zka; 100 stolikow SEM o $rednicy 12,7 mm ze standardowg
nozka, 4 pudetka styrenowe na 23 standardowe stoliki pinowe SEM 12,7 mm; statyw
przygotowawczy pod 38 stolikow pinowych; 50 sztuk krazkow weglowych 25 mm; tasme

miedziang jednostronng 6mm X 25m; tasme weglowa 12 mm x 20 metrow; pesete Dumont 4)
10. Podwdjna wirnikowa pompa rotacyjna
11. Filtr par oleju dla pompy rotacyjnej
12. Waz podtaczeniowy od dtugosci 1m

13. Kable zasilajgce i instrukcje uzytkowania.

D. Minimalne parametry techniczne
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Urzadzenie powinno by¢ produktem nowym, nieuzywanym na wystawie, do pokazéw lub prac dla
Klientow poza fabryka producenta, jak réwniez nieuzywanym do pokazoéow dla klienta lub szkolen w

fabryce producenta

Urzadzenie powinno pozwala¢ na napylanie metoda jonowego rozpylania metalami szlachetnymi (w

szczegOlnosci ztotem Au, platyng Pt oraz srebrem Ag)

Urzadzenie powinno pozwala¢ na tatwa wymiane zrodla rozpylania jonowego bez koniecznosci

uzywania dodatkowych narzedzi.

Urzadzenie powinno pozwala¢ na zadanie wymaganej grubosci napylanej warstwy z rozdzielczoscia 1

nm, w skali od 1 nm do co najmniej 300 nm
Urzadzenie powinno zapewnia¢ automatyczng kontrole procesu napylania

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w automatyczng przestong, ktéra bedzie chronita preparat przed

niekorzystnymi efektami na poczatku procesu;

Urzadzenie musi posiada¢ automatyczng korekte pomiaru grubosci napylanej warstwy na wadze

kwarcowej w przypadku zmiany odlegtosci probki od glowicy napylajace;;

Urzadzenie powinno pozwala¢ na zdefiniowania zakonczenia trwania procesu na podstawie okreslenia

przez uzytkownika maksymalnego czasu napylania lub zadanej grubosci napylanej warstwy.

Urzadzenie powinno posiada¢ zabezpieczenia programowe (obecne rowniez w samym urzgdzeniu)

uniemozliwiajace wykonanie potencjalnie niebezpiecznych czynnosci;

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w zintegrowany panel dotykowy do obstugi i zmiany parametrow
procesu. Wyswietlacz jednoczesnie powinien wskazywac przynajmniej podstawowe dane parametry

procesu napylania takie jak: wielko$¢ prozni, status pracy itp.;

Oprogramowanie urzadzenie musi umozliwia¢ w pelni automatyczny proces napylania tj.
odpompowania, przedmuchania argonem, stabilizacji plazmy, otwarcia przystony glowicy, napylenia
zadanej grubosci lub napylania okreslonego zadanym czasem trwania procesu, zapowietrzenia (lub
pozostawienie pod proznig). Dodatkowo urzadzenie musi umozliwia¢ aktualizacj¢ oprogramowania

poprzez klucz USB oraz zapis parametréw napylania oraz jego export na pami¢¢ USB.

Standardowy stolik na probki SEM o $rednicy co najmniej 75 mm posiadajacy zakres ruchéw w osi Z

minimum 60 mm, przystosowany do umieszczenia minimum 18 standardowych stolikow SEM ' cala

Stolik planetarny powinien pozwala¢ na pochylenie stolika o kat 30 stopni, oraz powinien zawiera¢ co

najmniej 4 obracajace si¢ platformy, z co najmniej 4 miejscami na stoliki % cala na kazdej platformie

Stolik dedykowany do standardowych szkietek optycznych — minimalna $rednica 80 mm, z wygodnym
uchwytem na szkietka o wymiarach 26 x 76 mm, z mechanizmem pozwalajacym na tatwg wymiang

stolika

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w wydajng 2 stopniowg olejowg pompe prozniowa wytwarzajaca




préznie na poziomie min. 7x107 mbar oraz minimalnej wydajnosci (mozliwo$ci pompowania) 5 m3/h;
16. Urzadzenie powinno by¢ zasilane napigciem 230V

17. Urzadzenie powinno by¢ obje¢te petng minimum 12 miesigczng gwarancja

E. Kryteria odbioru urzadzenia.

Po dostarczeniu, zmontowaniu i uruchomieniu urzadzenia konieczne begdzie przeprowadzenie testowego
napylania probek trojwymiarowych (z wykorzystaniem stolika planetarnego). Probki beda wykonane z
materiatu dielektrycznego (rezyst foto-utwardzalny) i beda posiadaty detale trojwymiarowe o rozdzielczosci ok.
150 nm.

Po napyleniu probki zostang zobrazowane przy uzyciu mikroskopu elektronowego.

W ramach odbioru urzadzenia planowane jest tez wykonanie testowego czyszczenia plazmowego wybranego

preparatu.

F. Dokladne miejsce dostawy, instalacji i uruchomienia urzadzenia.

Centrum Zaawansowanych Materiatéw i Technologii CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, budynek
technologiczny, parter, lab 1.30e

- W pomieszczeniu panuje temperatura 22°C (+ 4K), fluktuacje nie wieksze niz = 1K w ciggu doby

- wilgotnos$¢ powietrza w pomieszczeniu nie przekracza 60%

- podtoze w pomieszczeniu jest stabilne i chronione przed wibracjami

- W pomieszczeniu dostepna jest instalacja doprowadzajaca argon

- W pomieszczeniu dostepna jest instalacja elektryczna 230V 50HZ, max 16 A, wszystkie gniazda sg uziemione
- W pomieszczeniu jest dostep do sieci Internet

- powierzchnia dostepna dla urzadzenia oraz konsoli operatora wynosi 1 m? (1 x 1 m)

G. Zakres przeprowadzenia instruktazu.

Zakres instruktazu obejmuje:

- pelne szkolenie z zakresu uzytkowania urzadzenia dla co najmniej 8 osob (w tym szkolenie z zakresu biezacej
konserwacji urzadzenia oraz szkolenie dotyczace uzytkowania dedykowanego oprogramowania);

- szkolenie powinno by¢ przeprowadzone w jezyku polskim.

- termin szkolenia ustalony zostanie z Zamawiajacym

Pozostale wymagania:

1) Urzadzenia spetniaja wymogi UE dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska i posiadaja znak
CE,

2) Zakres przedmiotu zamdéwienia obejmuje dostawe towarow fabrycznie nowych do lokalizacji wskazanej przez
Zamawiajacego, zmontowanych z fabrycznie nowych czesci i nieuzywanych, w opakowaniach producenta,
wolnych od wad materiatowych i prawnych, posiadajacych wymagane dopuszczenia do stosowania,

nieuzywane, w opakowaniach producenta, powinny spetlnia¢ wymagania wynikajace z przepisow
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bezpieczenstwa i higieny pracy, by¢ kompletne, to znaczy powinny by¢ dostarczone wraz ze wszystkimi
materiami i akcesoriami niezb¢dnymi do jego uruchomienia i pracy zgodnie z przeznaczeniem, pochodzi¢
z oficjalnego kanatu dystrybucji zgodnie z wymaganiami ich odpowiednich producentow.

Wykonawca wykona w lokalizacji wskazanej przez Zamawiajacego instalacje i rozruch urzadzenia,
przeprowadzi testy uruchomieniowe i kalibracyjne. Po zakonczonej instalacji urzadzenie musi by¢
pozostawione w stanie pozwalajagcym na podjecie przez Zamawiajagcego natychmiastowej pracy.

Odbior dostawy oraz prac zwigzanych z instalacja, rozruchem i kalibracjg urzadzenia oraz przeprowadzeniem
szkolenia z obstugi i konserwacji dokonuje si¢ poprzez obustronne podpisanie protokotu odbioru

Podpisany bez zastrzezen przez obie strony protokot odbioru potwierdzajacy wykonanie zakresu prac jest
podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury.

Platno$¢ nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania ustugi na podstawie poprawnie wystawionej faktury i

podpisanego protokotu odbioru.



